
附表一    D                             购置设备需求
	序号
	设备名称
	数量
	设备基本配置及技术要求（对应检测标准）
	符合标准

	1
	步入式砂尘试验箱
	1台
	1.试验箱内尺寸：不小于W×D×H=2000mm×2000mm×2800mm；

2.室体门：双开门1.35米（宽）x2.6米（高）
3.温度范围： RT+10℃～60℃；

4温度波动度：  ≤1℃   

5.温度偏差度：  ±2℃    

6.温度均匀度：  ≤2℃
7.粉尘浓度： 2~4kg/m3；

8.粉尘规格： 能通过筛孔为75um,金属直径为50um的方孔干燥滑石粉；    

9.振击时间：1S-999H可调；

10.吹尘时间：1S-999H可调；

11.粉尘除湿：电加热除湿；

12.试验品压力差：A 低于大气压1.98KPa 或 B无压力差 

13.配有低于气压测试的抽气系统；

14.引线孔：φ50 mm；带密封胶堵。

15.室体内胆：采用进口US304不锈钢板；

16.安全保护：风机过电流报警；电源缺相、相序保护；以外情况自动停机并切断电源；


	GB4208-2008  外壳防护等级（IP代码）；

GB4942.1-2006 旋转电机整体结构的防护等级分级（IP代码）；

GB/T2423.37-2006电工电子产品基本环境试验规程 试验L砂尘试验方法。

	2
	步入式混合腐蚀气体试验箱
	1台
	1.工作室尺寸： 2000 mm×2000 mm×2800mm（深×宽×高）（不含尖顶）

2.室体门：双开门[1.35米（宽）x2.6米（高）]
3.温度范围：RT+10℃-55℃，升温速率：  0.7～1℃／min

4.温度波动度：≤1℃℃   

5.温度偏差度：  ±2℃    

6.温度均匀度：≤ 2℃

7相对湿度：70%～95%

8.时间设定范围：0.1～999.9H可调

9.气体类型:  SO2 

10.气体产生:钢瓶法

11.气体浓度:  可调

12.二氧化硫浓度控制
气体浓度由计量筒浮标控制；

　气体进入工作室后自动搅拌；

导气管采用耐腐蚀硅胶管连接；

13.底部承重：  ≥1T

14.平均无故障工作时间：＞2000h

15.噪音：≤75dB

16.试验室室体:具有抗腐耐温性能, 内外胆材料采用进口SUS316L不锈钢板；

17.观察窗：尺寸为长350mm×宽450mm，有全透明的内外镀膜加热防霜装置，多层中空玻璃，在湿热试验和低温试验时观察窗的加热丝自动开启，防止凝露和结霜；

18.地坪：316L不锈钢板铺地，辅以型钢底座；

19.软化水处理系统：采用离子交换法制取软水，纯水及超纯水；

20.具有除雾装置功能；

21.控制系统：嵌入式大屏液晶触摸屏，温度传感器PT100，分辨率：0.1℃；

22.安全保护系统：超温保护、漏电保护器、超压保护、过电流保护、加热管故障报警、缺水报警、电源故障报警、室门关闭状态显示；设备故障自动切断电源保护。


	GB/T2423.33-2005 高浓度二氧化硫试验

DIN 50018饱和环境下的二氧化硫试验
GB/T9789-2008金属和其他非近视有机覆盖层通常凝露状态下的二氧化硫腐蚀试验

	3
	步入式盐雾试验箱
	1台
	1.工作室尺寸：2000 mm×2000 mm×2800mm（深×宽×高）

2.室体门：双开门[1.35米（宽）x2.6米（高）]
3.温度范围：RT+5℃-55℃

4.温度波动度：≤1℃

5.温度偏差度：±2℃

6.温度均匀度：≤2℃
7.盐雾沉降量：1-2ml/80cm2.h 可调

8.喷雾方式：气流喷雾式，连续/间隙任意。

9.底部承重：≥1T

10.噪音：≤75dB

11.试验室室体：具有抗腐耐温性能，内外胆材料采用进口SUS316L不锈钢板；

12.观察窗：尺寸为长350mm×宽450mm，有全透明的内外镀膜加热防霜装置，多层中空玻璃，在湿热试验和低温试验时观察窗的加热丝自动开启，防止凝露和结霜；

13.地坪：316L不锈钢板铺地，辅以型钢底座；

14.软化水处理系统：采用离子交换法制取软水，纯水及超纯水；

具有除雾装置功能

15.控制系统：嵌入式大屏液晶触摸屏，温度传感器PT100，分辨率：0.1℃；输出控制：固态继电器；控制对象：室体温度、（室体湿度）、饱和器温度、盐水温度、喷雾开关、压力、流量；

16.安全保护系统：超温保护、漏电保护器、超压保护、过电流保护、加热管故障报警、缺水报警、电源故障报警、室门关闭状态显示；设备故障自动切断电源保护。


	GB/T10587-2006 盐雾试验箱技术条件

GB/T2423.17 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka：盐雾试验方法

GB/T10125人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T5170.8-2000电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 盐雾试验设备

	4
	直流电源柜
	1台
	1、总则

1.1用途：进行低压直流控制电路电器试验。

1.2工作环境：户内-10℃~+40℃；最大相对湿度90%，一般情况下仅有非导电电性污染，但是必须考虑到偶然由于凝露造成短路暂时的导电性。海拔高度：2000m。

1.3本技术要求未规定的有关项目，按半导体变流器国家标准GB/T3859.1-93及GB/T3859.2-93的规定执行。

1.4本装置是用作低压电器辅助触头的接通和分断能力试验。及其电气耐久试验（电寿命试验），接通分断的操作频率最高达每分钟60次，本装置应有在这样长期间断高频率冲击运行条件的能力，包括考虑硅元件的疲劳效应及短时动态下的特性，它与长期通以额定电流的情况完全不相同。制造厂应有生产这类产品的经验。

2、主要技术要求

2.1整流电流采用三相桥式全波不可控整流方式，硅整流装置需留有电压裕度，硅二级管用4000V元件，硅整流装置额定电压750V，额定电流100A，需配置过压（过电压保护动作值2000V），及硅元件换相过电压保护。直流桥出输侧的阻容保护和过流保护。硅元件需串熔断器保护作内部故障保护，还需配置交流侧断路器或直流侧断路器作为外部故障的保护。冷却方式为自冷（柜顶带低噪音风机）。

2.2网侧交流输入电压为380V，50Hz，经过30kVA电动柱式接触调压器（380/0~430V）和两绕组25kVA干式变压器（380/2×165V），二次每相两个165V绕组，首尾端均抽出至箱盖上，并配有换接连接片。可连接成：两个绕组并联后接成三角形和星形；两个绕组串联后接成三角形；两绕组串联后形成星形，即可调整为交流20~572V，50HZ，直流输出电压范围：20V~770V。一次主电路如图所示。

2.3本装置硅整流部分的直流额定输出电流为100A。

2.4整流器外型尺寸：长×宽×高=1000×1000×2200。
	GB/T3859.1-93   GB/T3859.2-93



